
Образовательная программа высшего образования по направлению подготовки 

магистров 13.04.02 Электроэнергетика и электротехника, направленность 

Электропривод и автоматика 

Шифр образовательной программы: 3-13.04.02.03  
 

Рабочие программы 

№ 

п/п 
Название документа 

Регистрационный 

номер 
Название файла 

Рабочие программы 

1 

РП по дисциплине: 

Автоматизация 

технологичесих процессов 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74165 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74165.pdf 

2 

РП по дисциплине: 

Автоматизированные 

системы диспетчерского 

управления 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74176 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74176.pdf 

3 

РП по дисциплине: 

Автоматизированный 

электропривод 

общепромышленных 

механизмов 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74167 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74167.pdf 

4 

РП по дисциплине: Защита 

интеллектуальной 

собственности 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74181 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74181.pdf 

5 

РП по дисциплине: 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74405 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74405.pdf 

6 

РП по дисциплине: 

Интеллектуальные системы 

управления 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74408 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74408.pdf 

7 

РП по дисциплине: 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74297 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74297.pdf 

8 

РП по дисциплине: 

Методология научных 

исследований 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74413 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74413.pdf 

9 

РП по дисциплине: 

Микропроцессорные 

средства в электроприводе 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74424 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74424.pdf 

10 

РП по дисциплине: 

Моделирование 

мехатронных систем 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74430 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74430.pdf 

http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74165.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74165.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74176.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74176.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74167.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74167.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74181.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74181.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74405.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74405.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74408.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74408.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74297.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74297.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74413.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74413.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74424.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74424.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74430.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74430.pdf&action=default


№ 

п/п 
Название документа 

Регистрационный 

номер 
Название файла 

11 

РП по дисциплине: 

Организация и управление 

процессами 

профессиональной 

деятельности 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74432 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74432.pdf 

12 

РП по дисциплине: 

Проектирование систем 

управления 

электроприводами 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74434 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74434.pdf 

13 

РП по дисциплине: 

Психология и педагогика 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74442 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74442.pdf 

14 

РП по дисциплине: Развитие 

эмоциональной сферы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74441 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74441.pdf 

15 

РП по дисциплине: 

Современные аспекты 

проектного анализа в 

электроэнергетике 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_73891 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_73891.pdf 

16 

РП по дисциплине: 

Современные направления 

развития электропривода 

2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74448 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74448.pdf 

17 
РП по дисциплине: Теория 

электропривода 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74439 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74439.pdf 

18 

РП по дисциплине: Типовые 

решения в технике 

электропривода 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74445 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74445.pdf 

19 

РП по дисциплине: 

Философские проблемы 

современной науки 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74182 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74182.pdf 

20 

РП по дисциплине: 

Электропривод роботов и 

манипуляторов 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74404 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74404.pdf 

21 

РП по дисциплине: 

Электропривод с 

вентильными и шаговыми 

двигателями 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74437 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74437.pdf 

22 
РП по дисциплине: Язык и 

стиль научного текста 2017г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74449 

РПД_3-

13.04.02.03_2017_74449.pdf 

23 

РП по практике: 

Преддипломная практика 

2017г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_74453 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_74453.pdf 

http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74432.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74432.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74434.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74434.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74442.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74442.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74441.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74441.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_73891.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_73891.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74448.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74448.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74439.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74439.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74445.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74445.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74182.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74182.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74404.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74404.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74437.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74437.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74449.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2017_74449.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_74453.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_74453.pdf&action=default


№ 

п/п 
Название документа 

Регистрационный 

номер 
Название файла 

24 

РП по практике: 

Производственная практика 

2017г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_75804 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_75804.pdf 

25 
РП по практике: Учебная 

практика № 2 2017г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_76288 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_76288.pdf 

26 
РП по практике: Учебная 

практика №1 2017г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_76287 

ПП_3-

13.04.02.03_2017_76287.pdf 

27 

РП по НИР: Научно-

исследовательская работа 

2017г. 

ПНИР_3-

13.04.02.03_2017_74451 

ПНИР_3-

13.04.02.03_2017_74451.pdf 

28 РП по ВКР 2017г. 
ПВКР_3-

13.04.02.03_2017_74457 

ПВКР_3-

13.04.02.03_2017_74457.pdf 

29 

РП по дисциплине: 

Автоматизация 

технологичесих процессов 

2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53564 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53564.pdf 

30 

РП по дисциплине: 

Автоматизированные 

системы диспетчерского 

управления 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_52094 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_52094.pdf 

31 

РП по дисциплине: 

Автоматизированный 

электропривод 

общепромышленных 

механизмов 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_52091 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_52091.pdf 

32 

РП по дисциплине: Защита 

интеллектуальной 

собственности 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51357 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51357.pdf 

33 

РП по дисциплине: 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51343 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51343.pdf 

34 

РП по дисциплине: 

Интеллектуальные системы 

управления 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53523 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53523.pdf 

35 

РП по дисциплине: 

Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии 

2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51815 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51815.pdf 

36 

РП по дисциплине: 

Методология научных 

исследований 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51401 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51401.pdf 

37 
РП по дисциплине: 

Микропроцессорные 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_54020 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_54020.pdf 

http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_75804.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_75804.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_76288.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_76288.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_76287.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2017_76287.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9d%d0%98%d0%a0_3-13.04.02.03_2017_74451.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9d%d0%98%d0%a0_3-13.04.02.03_2017_74451.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%92%d0%9a%d0%a0_3-13.04.02.03_2017_74457.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%92%d0%9a%d0%a0_3-13.04.02.03_2017_74457.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53564.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53564.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_52094.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_52094.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_52091.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_52091.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51357.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51357.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51343.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51343.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53523.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53523.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51815.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51815.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51401.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51401.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_54020.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_54020.pdf&action=default


№ 

п/п 
Название документа 

Регистрационный 

номер 
Название файла 

средства в электроприводе 

2016г. 

38 

РП по дисциплине: 

Моделирование 

мехатронных систем 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53140 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53140.pdf 

39 

РП по дисциплине: 

Организация и управление 

процессами 

профессиональной 

деятельности 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53138 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53138.pdf 

40 

РП по дисциплине: 

Проектирование систем 

управления 

электроприводами 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51868 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51868.pdf 

41 

РП по дисциплине: 

Психология и педагогика 

2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51356 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51356.pdf 

42 

РП по дисциплине: Развитие 

эмоциональной сферы лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_54089 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_54089.pdf 

43 

РП по дисциплине: 

Современные аспекты 

проектного анализа в 

электроэнергетике 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51402 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51402.pdf 

44 

РП по дисциплине: 

Современные направления 

развития электропривода 

2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53142 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53142.pdf 

45 
РП по дисциплине: Теория 

электропривода 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51812 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51812.pdf 

46 

РП по дисциплине: Типовые 

решения в технике 

электропривода 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51813 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51813.pdf 

47 

РП по дисциплине: 

Философские проблемы 

современной науки 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51364 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51364.pdf 

48 

РП по дисциплине: 

Электропривод роботов и 

манипуляторов 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53137 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53137.pdf 

49 

РП по дисциплине: 

Электропривод с 

вентильными и шаговыми 

двигателями 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53139 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_53139.pdf 

http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53140.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53140.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53138.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53138.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51868.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51868.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51356.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51356.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_54089.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_54089.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51402.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51402.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53142.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53142.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51812.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51812.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51813.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51813.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51364.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51364.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53137.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53137.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53139.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_53139.pdf&action=default


№ 

п/п 
Название документа 

Регистрационный 

номер 
Название файла 

50 
РП по дисциплине: Язык и 

стиль научного текста 2016г. 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51400 

РПД_3-

13.04.02.03_2016_51400.pdf 

51 

РП по практике: 

Преддипломная практика 

2016г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_53529 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_53529.pdf 

52 

РП по практике: 

Производственная практика 

2016г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_53530 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_53530.pdf 

53 
РП по практике: Учебная 

практика № 1 2016г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_47703 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_47703.pdf 

54 
РП по практике: Учебная 

практика № 2 2016г. 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_47702 

ПП_3-

13.04.02.03_2016_47702.pdf 

55 

РП по НИР: Научно-

исследовательская работа 

2016г. 

ПНИР_3-

13.04.02.03_2016_53531 

ПНИР_3-

13.04.02.03_2016_53531.pdf 

56 РП по ВКР 2016г. 
ПВКР_3-

13.04.02.03_2016_57281 

ПВКР_3-

13.04.02.03_2016_57281.pdf 

 

http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51400.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%a0%d0%9f%d0%94_3-13.04.02.03_2016_51400.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_53529.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_53529.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_53530.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_53530.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_47703.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_47703.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_47702.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9f_3-13.04.02.03_2016_47702.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9d%d0%98%d0%a0_3-13.04.02.03_2016_53531.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%9d%d0%98%d0%a0_3-13.04.02.03_2016_53531.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%92%d0%9a%d0%a0_3-13.04.02.03_2016_57281.pdf&action=default
http://iweb.vyatsu.ru/document/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/document/Documents/RP/%d0%9f%d0%92%d0%9a%d0%a0_3-13.04.02.03_2016_57281.pdf&action=default

